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摘要(译)

本发明提供一种取向膜制造方法，液晶显示面板和液晶显示器。取向膜
制造方法包括：提供基板;在基板上限定有源显示区域和密封剂区域，其
中密封剂区域是围绕有源显示区域布置的条带区域，并且在密封剂区域
和有源显示区域之间存在预定距离;在基板上设置取向膜，其中取向膜覆
盖有源显示区域的至少一部分;并且蚀刻取向膜，使得取向膜的边缘位于
有源显示区域的边缘和密封剂区域之间。通过上述一个或多个实施方
式，本公开可以改善密封剂和基板之间的粘附力。
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